


トレーサブルなカラーイメージを含む三次元測定
インフィニートフォーカス SLはコストパフォーマンスの高い非接触三次元測定機です。

微細形状の測定や粗さ測定を1台のシステムに集約しました。トレーサブルな測定が簡単にそして素早く

行えます。さらにハイコントラストで焦点深度を含むカラーイメージが得られます。高剛性フレームとイ

ンテリジェントライティングテクノロジーにより研究開発室だけではなく製造現場でのスピーディーで高

分解能な測定にも対応します。

インフィニートフォーカスは焦点移動法の原理に基づいています。焦点移動法では光学系の Z軸を走査し

ながらイメージセンサーで連続して画像を取り込み、各ピクセル毎に焦点が合った像を合成して3D画像

を作成します。

測定の不確かさ情報を含む高測定点密度によるロバストな技術です。焦点移動法は研究・生産ともに適用

されています。

インフィニートフォーカス G5の主要機能を集約したエントリータイプ
インフィニートフォーカス G5 の主要機能を継承した、コストパフォーマンスの高いコンパクトな設計が

特徴です。設置スペースもコンパクトで設置場所を選びません。

24 セグメント独立制御式リングライトを標準装備していますので、測定表面の材質や表面粗さ形状に最

適なライティング設定が可能です。またコンセントレーター一体型の対物レンズは最適な測定条件設定に

貢献しています。

様々な微細形状の品質保証から研究開発用途まで幅広く対応
工具業界では工具刃先測定から微細精密加工品の品質保証と表面性状測定まで汎用的に使用されていま

す。インフィニートフォーカスSLは、自動車、航空宇宙、金型、及び医療機器産業に使用されています。ユー

ザーは急傾斜面やギヤ歯元の粗さなど接触式ではアクセスが困難な箇所の測定が可能です。
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高速高精度測定

コンパクト設計

ワーク全周測定対応

高ワーキングディスタンス
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測定原理 焦点移動法に基づく非接触三次元測定
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リングライト照明
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最大 3Dポイント数（1視野当たり） 416 万 3Dポイント、X : 2040、Y : 2040
5 億 3Dポイント、X : 62500、Y : 62500

白色 LED高出力リングライト、24 セグメント
同軸レーザー光

12-Core、32GB、24" フル HD LEDモニター

50mmｘ50mmｘ155mm（Z軸 : 電動 25mm、
手動 130mm）＝ 387500mm2

測定機 : 195mmｘ316mmｘ418mm
コントロールサーバー : 190mmｘ500mmｘ450mm

平面度 2mmｘ2mm
（10 倍対物レンズ）

線粗さ

距離測定
傾斜角度

エリア粗さ

高さ測定
段差　1000μm
段差　100μm
段差　10μm
段差　1μm

EUni：St：ODS、MPE＝1μm、σ＝0.1μm
EUni：St：ODS、MPE＝0.4μm、σ＝0.05μm
EUni：St：ODS、MPE＝0.3μm、σ＝0.025μm
EUni：St：ODS、MPE＝0.15μm、σ＝0.01μm

Ra＝0.5μm U＝0.04μm、σ＝0.002μm

XY 2mmまで EBｉ：Tr：ODS、MPE＝0.8μm
β＝70 ～ 110° U＝0.15°、σ＝0.02°

エッジ R R=5μm-20μm
R>20μm

U＝1.5μm、σ＝0.15μm
U＝2μm、σ＝0.3μm

Sa＝0.5μm U＝0.03μm、σ＝0.002μm
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仕様

測定サンプル

精度

U＝0.1μm

対物レンズ

50

2500

170 万測定ポイント／秒

対物レンズ（倍率）
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分解能とアプリケーション制限
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測定解析ソフトウェア（標準）

測定解析ソフトウェア（オプション）

自動化

エクスポートフォーマット

インポートフォーマット

データベース

言語

3Dデータ取込、プロファイル形状解析、プロファイル粗さ解析（Ra、Rq、Rz･･･）、エリア粗さ解析（Sa、Sq、Sz･･･）、
ボリューム解析、2D、自動化、ソフトウェア、アリコナインスペクト（GD&T）
マルチ測定機能、フュージョン機能、3Dフォーム解析、コンテュアー解析、ディファレンス解析種々用途に特化した自動化プログラム、エッジ解析
パッケージ（エッジ半径・形状・輪郭エッジ破損計測・欠け・粗さ・差分解析・バリ解析）、アリコナインスペクトプロフェッショナル（GD&T）        

3D データ（例：AL3D、STL、G3D、Open GPS、画像フォーマット（例：BMP、JPG、PNG）
オプション：アリコナインスペクトプロフェッショナル（SolidWorks；CATIA V4、V5、V6；Pro/E）     

3D スクリプト・エディタ、Labview Framework、.NETリモーティングインターフェイス、アリコナインスペクトプロフェッショナル（GD&T）      
3D データ（例：AL3D、STL、G3D、Open GPS、CSV、QDAS）画像フォーマット（例：BMP、JPG、PNG）

ソフトウェア

スペック

直感的な画像データベース        

ドイツ語、英語、フランス語、韓国語、日本語、中国語        

表面テクスチャー

最大高さ

最大重量

Lc2μmにおいてRa0.009μm以上        

155mm        

4kg（それ以上は要相談）        

傾斜角（第 4軸）

回転軸（第 5軸）

傾斜軸精度

試料最大重量

クランピングシステム

クランプ直径

貫通穴径

手動制御 -20°から 90°まで（5°ごとに固定可能）

電動制御 360°（エンドレス回転可能）

+/-20”
1.5kg

3 爪チャック

0.5mmから 16mm

12mm

1000μm

360°
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